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mocowane s3 do powierzchni po przeciwlegtych stronach rysy,
szczeliny lub pekniecia. Urzadzenie to zawiera urzadzenie rejestru-
jace (6) dofaczone do pierwszej ptytki (1) wyposazone w mikrokon-
troler pofgczony z pamiecia, modutem bluetooth oraz diodami (10),
jednocze$nie mikrokontroler potaczony jest przewodem (5) z czuj-
nikiem rezystancyjnym (3) pofagczonym w sposob trwaty z pierwsza
ptytka (1), a czes¢ ruchoma (4) rezystancyjnego czujnika zmian dtu-
gosci potaczona jest trwale z drugg ptytka (2).
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(54) Opaskowy uktad pomiarowy zmian przekroju
poprzecznego do monitoringu ciaggtego, zwtaszcza
obmurza szybu goérniczego, zwtaszcza o przekroju
beczkowym lub prostokatnym

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest opaskowy uktad pomiarowy
zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciagtego, zwtasz-
cza obmurza szybu gérniczego, zwfaszcza o przekroju beczkowym
lub prostokatnym zawierajace punkty pomiarowe potaczone parg
ciegiet. Punkty pomiarowe (2) wyposazone s3 w mocowania (3)
pierwszych koncéw ciegiet pomiarowych (4), a drugie konce ciegiet
pomiarowych dofgczone sa do uchwytéw podtrzymujacych (5),
jednoczesnie para punktéw pomiarowych (2) potaczona jest dwo-
ma ciegtami (4), na ktérych zamocowany jest potencjometr linio-
wy (6), ktérego sprezyna zwrotna znajduje sie na pierwszym ciegle
Z pary ciegiet, a suwak znajduje sie na drugim ciegle z pary ciegiet,
ponadto pomiedzy potencjometrem liniowym (6) a uchwytem
podtrzymujacym (5) para ciegiet (4) jest stabilizowana stalowg ob-
recza (8). Potencjometry liniowe (6) potaczone sa kablem zasilajgco-
-przemystowym (9) z koncentratorem poziomu (10), ktéry potaczony
jest z mikrokontrolerem (11), pamiecia (12) i modutem bluetooth (13).
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(54) System ciggtego monitoringu pionowej linii
pomiarowej, zwtaszcza w szybie gérniczym

(57) Przedmiotem wynalazku jest system ciggtego monitorin-
gu pionowej linii pomiarowej, zwtaszcza w szybie gdérniczym za-
wierajacy znaki pomiarowe (2) potaczone ciegnem (4), w ktorym
do pierwszego korica ciegna (4) zamocowano nieruchomo pierw-

szy znak pomiarowy (2), a do drugiego korica ciegna zamocowano
obcigznik (5), przy czym do pozostatych znakéw pomiarowych (2)
zamocowano rezystancyjne czujniki zmian dtugosci (6), ktére to re-
zystancyjne czujniki zmian dtugosci (6) w z gory okreslonych miej-
scach, poprzez czesci ruchome (7) rezystancyjnych czujnikéw
zmian dtugosci (6) potaczone sg z pozostatymi znakami pomia-
rowymi na catej dtugosci ciegna (4), i jednoczesnie rezystancyjne
czujniki zmian dtugosci (6) potaczone sg przewodami zasilajaco-
-sygnatowymi (8) z rejestratorem (9) wyposazonym w mikrokontro-
ler (12) pofaczony z pamiecia (13) oraz modutem bluetooth.
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(54) Urzadzenie do pomiaru rozwartosci rys, szczelin lub
peknie¢ zwiaszcza w obudowie szybu gérniczego
lub w wielkogabarytowych komorach gérniczych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do pomiaru roz-
wartosci rys, szczelin lub peknie¢ zwiaszcza w obudowie szybu
goérniczego lub w wielkogabarytowych komorach gérniczych,
ktore sktada sie z pierwszej ptytki (1) oraz drugiej ptytki (2) zaopa-
trzonych w otwory mocujace, umozliwiajace sztywne zamocowa-
nie pierwszej ptytki (1) i drugiej ptytki (2) do badanego elementu,
w ten sposéb, ze pierwsza ptytka (1) i druga ptytka (2) mocowane
s do powierzchni po przeciwlegtych stronach rysy, szczeliny lub
pekniecia. Urzadzenie to zawiera diody (6) oraz ptytke obwodu



